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Invenţia se referă la tehnica de măsurare, în particular la un rezistor semiconductor tensosensibil, care poate fi 
aplicat pentru măsurarea deformaţiilor şi deteriorărilor mecanice din cauza vechimii construcţiilor în electronică, 
energetica atomică, construcţia de maşini, aviaţie. 
Rezistorul semiconductor tensosensibil este confecţionat în formă de fir din telurură de plumb dopată cu taliu având 
următorul raport al componentelor, % mas.: 
taliu  0,030…0,646 
telurură de plumb  restul.  
Rezultatul invenţiei constă în mărirea sensibilităţii şi lărgirea gamei de măsurare a valorilor de deformaţii de tip 
expansiune uniaxială. 
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